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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy' 89 
metody badań parametrów elektrycznych i op­
tycznych przetworników obrazu przeznaczonych 
do pracy w zakresie promieniowania podczerwo­
nego. 

1.2. Zakres tematyczny normy. Norma obej-
muje następujące badania: 

a) pomiar czułości normalnej fotokatody, 
b) pomiar czułości fotokatody w podczerwieni, 
c) pomiar maksymalnej zdolności rozdzielczej, 
d) pomiar progowej zdolności rekdzielczej, 
e) pomiar powiększenia optycznego, 
f) sprawdzenie odporności napięciowej, 
g) sprawdzenie czystości pola widzenia, 
h) pomiar roboczej średnicy fotokatody. 
1.3. Określenia 

1.3.1. Czułość fotokatody w podczerwieni 
stosunek prądu anody do padającego na fotokato­
dę strumienia świetlnego ze źródła światła z żar­
nikiem wolframowym o temperaturze barwowej 
2854 K, przesłoniętego filtrem przepuszczającym 
określony zakres promieniowania podczerwonego. 
Wartość strumienia określa się bez filtru. 

1.3.2. Maksymalna zdolność rozdzielcza - zdol­
ność rozdzielcza przetwornika obrazu określona 

liczbą linii na 1 mm na ekranie przy optymalnym . . 
natężeniu pl:omieniowania i przy nominalnym na-
pięciu obwodowym. 

1.3.3. Progowa zdolność rozdzielcza - zdol­
ność rozdzielcza przetwornika obrazu określona 

liczbą linii na l mm na ekranie przy minimal­
nym natężeniu promieniowania określonym w 
płaszczyźnie fotokatody lub w płaszczyźnie testu 
i przy nominalnym napięciu anodowym. 

1.3.4. Powiększenie optyczne przetwornika -
stosunek liniowych wymiarów obrazu w płasz­

czy~nie ekranu do liniowych wymiarów w płasz-
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czyźnie fotokatody przy nominalnym napięciu 

anodowym. 
1.3.5. Robocza średnica fotokatody - średnica 

fotokatody określająca pole, w którym wykonuje 
się pomiary parametrów przetwornika obrazu. 

1.3.6. Robocza średnica ekranu - średnica 

określona iloczynem roboczej średnicy fotokatody 
i powiększenia optycznego przetwornika. 

1.3.7. Pozostałe określenia - wg PN-71/T-OI010 
(norma arkuszowa). 

2. OGÓLNE W ARUNKI BADA~ 

2.1. Pomieszczenia pomiarowe. Pomiary para­
metrów przetworników obrazu należy przeprowa­
dzić w ciemni lub przy użyciu zaciemnionych obu­
dów. N ależy unikać promieniowania rozproszo­
nego. 

2.2. Zródła promieniowania światła. Przy po­
miarze czułości fotokatody i progowej zdolności 

rozdzielczej należy stosować atestowane źródła 
światła o temperaturze barwowej 2854 K. Przy 
pomiarze pozostałych parametrów dopuszcza się 

nie atestowane źródła światła dające oświetlenie 
równoważne. 

2.3. Dokładność mierników. W układach zasila­
nia wzorców światłości kierunkowej należy stoso­
wać mierniki Idasy nie gorszej niż 0,2 . 

2.4. Źr{,dła zasilania. Wzorce światłości kierun­
kowej należy zasilać zgodnie z wartościami napię­
cia i prądu podanymi w metryce wzorca. 

W przypadku zasilania wzorca światłości kie­
runkowej prądem przemiennym należy stosować 
stabilizatory napięcia (nie zniekształcające krzy­
wej napięcia), przy czym dopuszczalne wHhania 
napięcia nie powinny przekraczać 0,1°/0 , 

2.5. Uchwyty i oprawki przetworników obrazu 
stosowane w układach pomiarowych powinny być 
wykonane z materiałów niemagnetycznych. 
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2.6. Opór izolacji urządzeń i elementów po­
miarowych nie powinien być gorszy niż 200 MO 
w . temperaturze pokojowej przy wilgotności 

względnej 75%. 

2.7. Pomiary parametrów przetworników obra­
zu należy przeprowadzać w pomieszczeniach o 
temperaturze 20 +5°C i przy wilgotności względ­
nej nie większej niż 70%. 

3. METODY BADAŃ 

3.1. Pomiar czułości normalnej fotokatody , 
przetworn~ka obrazu należy wykonać w układzie 
podanym na rys. 1. 

P, Pl 

I I ._ .. -_._ ._ . 

I L I 
Ut 

1811-7$13371-55-11 

Rys. 1 

G - miernik prądu emisji fotocloktl"onowcj - galwa­
nometr magnetoelektryczny lub lampowy klasy nie gor­
szeJ niż 1,5, l) - prąd zasilający wzorzec światłości 

kierunkowej, l - odległoś~ żarnika wzorca światłOści 
kierun:kowej od fotokatody, Plo Pf - przesłony eliminu­
jące promieniowanie rozproszone, Ps _. przesłona o 
średnicy otworu r6wnej roboczej średnicy fotokatody. 
Ul - napię<:ie zasilające żar6wkę wzorcową, Uf - na­
pięcie zasilające obw6d anodowy przetwornika obrazu, 

Z - wzorzec światłości kierunkowej. 

Wzorzec światłości kierunkowej Z oraz odle- · 
głość l należy tak dobrać, żeby natężenie oświetle­
nia na 'powierzchni fotokatody wynosiło minimum 
100 Ix, przy czym gęstość prądu emisji fotoelek­
tronowej Je nie powinna przekraczać 0,15 "A/cm! 
przyzałoźeniu, że . czułość normalna fotokatody 
c = 45 "A/lm. Napięcie Ut i prąd 1t należy usta­
wić na wartość podaną w metryce wzorca. Przy 
pomiarze czułości fotokatody przetwornika obrazu 
wszystkie elektrody oprócz łtatody należy połą­
czyć z anodą. Ustawić napięcie zasilające obwód 
anodowy Ul na wartość nie mnieJszą niż 1,5 raza 
i nie Większą niż 2 razy od wartości napięcia nasy­
cenia. Odczytać wartość prądu anodowego. Prze­
słonić źródło promieniowania lub wyłączyć obwód 
zasilania źródła promieniowania i odczytać war­
toŚĆ prądu ciemnego. Pomiar należy powtórzyć 
t.rzy krotnie. . . 
Wartość prądu emisji fotoelektronowej oblicza 

się, odejmując od wartości prądu anodowego war­
toŚĆ prądu ciemnego. 

Czułość normalną fotokatody c przetwornika_ 
obrazu należy obliczyć w "AlIm wg wzoru 

Ie F 
c= --

Ih S 

w którym: 
{e - wartość prądu emisji fotoelekt,ronowej,p.A, 

l - odległość fotokatody od żarnika wzorca 
światłości kierunkowej, cm, 

Ih - światłość · kierunkowa wzorc~, cd, 
S - powierzchnia fotokatody, cm2

• 

3.2. Pomiar czułości fotokatody w podczerwieni 
należy wykonać w układzie podanym na rys. 1. 
Źródło światła należy przesłonić filtrem przepusz­
czającympromieniowanie podczerwone. Filtr 
ukreśla norma przedmiotowa. Filtr należy wstawić 
między źródło światła i przesłonę Pl. Wzorzec 
światłości kierunkowej oraz odl~głość l należy 
tllk dobrać, żeby gęstość prądu emisji fotoelektro­
nowej Je' nie przekraczała wartości 0,15 JLA/cm2 

przy założeniu, że czułość fotokatody w podczer­
wieni c" = 10 "A/lm. Mikroampery na lumen w 
podczerwieni należy przyjąć jako wyrażenie 
umowne. 

Czułość fotokatody w pcdczerwieni c" należy 
obliczyć w "A/lm wg wzoru 

I.lP e 
C" =--

IItS 

w którym le' - wartość prądu emisji fotoelektro­
nowe} w podczerwieni, JLA. Pozostałe oznaczenia 
oraz badania - wg 3.1. . 

3.3. Pomiar maksymalnej zdolności rozdzielczej 
3.3.1. Pomiar maksymalnej zdolności rozdziel­

czej w układzie z kolimątorem - wg rys. 2. 

F TK Ob P . 11 . 

Uf 

-----zH-f-tEJC,fra--
11, 
I Bii-151137HHI 

Rys. 2 

F - filtr przepuszczający promieniowania podczerwone, 
określony w normie przedmiotowej, K - kolimator z 
testem do badania zdolności rozdzielczej, l - odległość 
fotokatoda-test, M - mikroskop" P - przesłona o śred­
nicy otworu r6wnej roboczej średnicy fotOkatody, T - ' 
test prześwietleniówy (do badania zdolności rozdzielczej), 
U2 - naplę<:ie zasilające przetwornik obrazu, U I - na­
pięcie zasilania tr6dła światła, Z - źródło światła w 
wyczernionej obud'owie, Ob - obiektyw o ogniSkowej 

określonej w normie przedmiotowej. 

Napięcie U, należy ustawić na wartość nomi­
nalną .zgodnie z normą przed,miotową. Moc żarów­
ki oświetlacza i odległość od testu należy tak do-
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brać, aby natężenie oświetlenia na teście nie było 
mniejsze niż 100 Ix. Zdolność rozdzielcza obiek­
tywu powinna być co najmniej 5 razy więk.sża od 
zdolności rozdzielczej przetwornika. Po włączeniu 
napięć zasilania należy tak ustawić mikroskop 
lub lupę, żeby uzyskać maksymalną ostrość struk­
tury ekranu. 

Odległość l należy tak dobrać, aby uzyskać ma­
ksymalną ostrość obrazu testu obserwowanego na 
ekranie. Pomiar polega na obserwowaniu poszcze­
gólnych testów na ekranie 'przetwornika - od tes­
tów o niższej zdolności rozdzielczej do testów 
o wyższej zdolności rozdzielczej - przy których 
jest dostrzegalny jeszcze kierunek linii. Czas ob­
serwacji - dowolny. Obraz w czasie pomiaru po­
winien być stabilny. Maksymalną zdolność roz­
dzielczą określa się w centralnej części ekranu 
w kole o średnicy określonej w normie przed­
miotowej. 

Za maksymalną zdolność rozdzielczą przetwor­
nika należy przyjąć ten test, przy którym można 
bezbłędnie określić kierunki linii w poszczegól­
nych ~wadratach testu. W przypadkach wątpli­
wych (spornych) należy stosować test obrotowy 
o jednym kierunku linii. Wynik oceny należy 

uznać za właściwy, jeżefi obserwator bezbłędnie 
określi kierunek lin'ii co najmniej dla czterech 
różnych kątów zadanych do określenia. Pomiar 
należy przeprowadzić przy użyciu testu prze­
świetleniowego kontrastowego dla promieniowa­
nia podczerwonego w postaci białych linii na czar­
nym tle, z grupami linii o różnej zdolności roz­
dzielczej. 

Wzór testu o jednej zdolności rozdzielczej 
przedstawiono na rys. 3. 

• 

Rys. 3 

Wzór testu do określenia zdolności rozdzielczej 
w przypadkach spornych jest przedstawiony na 
rys. 4. 

• 
1B!t=7513371-5H1 

Rys. 4 

3.3.2. Pomiar maksymalnej zdolności rozd.~iel­
czej w układzie bez kolimatora należy wykonać 
w układzie podanym na rys. 5. 

11II-15/ł371-$5-$1 

Rys. ·5 

l - odległość tekst-obiektyw .przeliczona na wymaganą 
w normie przedmiotowej liczbę linii na l mm na foto­
kat.odzie, przy znanych wymiarach testuiodległość l po­
winna być równa minimu.m l fo - ogniskowa obiekty­
wu, Ob - obiektyw o parametrach określonych w nor­
mie przedmiotowej, T - test czarno-biały do bada~1ia 

zdolności rozdzielczej dla światła odbitego wykonany na 
białej roz,praszającej powierzchni, Ul, U2 , M, F, P -

wg rys. 2. 

Wymagania, zasada pomiaru i wynik pomiar,u -
wg 3.3.1. 

3.4. Pomiar progowej zdolności rozdzielczej na­
leży wykonać wg metod pomiaru maksymalnej 
zdolności rozdzielczej (3.3.1 i 3.3.2) w układach 
podanych na rys 2 i 5. Przy pomiarze progowej 
zdolności rozdzielczej należy stosować źródła 
światła podane w 2.2. Natężenie oświetlenia na 
teście należy ustawić zgodnie z normą przedmio­
tową· 

3.5. Pomiar powiększenia optycznego 

3.5.1. Pomiar powiększenia optycznego metodą 
cieniową należy przeprowadzić w układzie poda­
nym na rys. · 6. 

- Przesłona P powinna ściśle przylegać do płytki 
fotokatody. 

Odległość l powinna być większa niż jeden 
metr. 

Oświetlenie fotokatody należy tak dobrać, aby 
uzyskać najkorzystniejsze warunki obserwacji. 
Na,pięcie U2 należy ustawić na wartość nominalną. 
Obraz otworu przesłony obserwowany na ekranie 
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F p 

~~H-._._. - IrnfH 
L I 

Uf 
Uz 

OON-7S/3371-5S - SI 

Rys. li 

F ~ filtr przepuszczający promieniowanie podczerwone, 
! - odległość fotokatoda-źródło światła, M - mikro­
skop z podziałką mi:krometryczną, P - przesłona z otwo­
rem określonym w ,normie przedmiotowej, Ul - napię­

cie zasilające żar6wkę wzorcową, U2 - napięcie zasila­
jące obwód anodowy przetwornika obrazu, Z - źródło 

światła. 

należy mierzyć mikroskopem w dwu do siebie pro­
stopadłych średnicach. Do obliczeń należy przyjąć 
~rednią wartość obu pomiarów. 
Powiększenie optyczne p obliczyć wg wzoru 

d 
p=-

D 

w którym: 

d - średnia średnica obrazu mierzona na ekra­
nie, 

D - średnica otworu przesłony . 

Średnicę otworu przesłony należy wykonać z 
dokładnością do 0,01 mm. 

Pomiar ' powiększenia optycznego przetworni­
ków o powiększeniu p < 1 należy wykonać z do­
kładnością do 0,01, a przetworników o powiększe­
niu ~ > l z dokładnością do O, l. 

3.5.2. Pomiar powiększenia optycznego metodą 
"L. kolimatorem należy podać w układzie podanym 
na rys. 7. 

Rys. 7 . 

FI - mató\\"ka, K - kolimator z testem w kształcie 
koja o określonej średnicy D, Ob - obiek,ty,w pmew.i­
dziany w normie przedmiotowej, F, Z, M, UJ, U2 - wg 

rys. 6. 

Obraz testu należy ustawić na maksymalną 

ostrość. 

Pozostałe czynności - wg 3.5.1. 

Powiększenie optyczne p obliczyć wg wzoru 

fk d 
P --fa D 

w którym: 

d - średnia I średnica obrazu na ekranie, 
D - średnica testu w kolimatorze, 
f" - ogniskowa kolimatora, 
to - ogniskowa obiektywu. 
3.6. Sprawdzanie odporności napięciowej nale­

ży wykonać w układzie podanym na rys. 7 lub 
na rys. 8. 

f 

E ___ ·Ą%\J 
~ • __ o ----(;b f1 

::::·I··--·· - ·-§·E§ID8-·-·-
l uzl 18tH~/337H5-81 

Rys. 8 

E - ekran o białej rozpraszającej powier.zchni, F - filtr 
przepu,szczający promieniowanie podcwrwone określony 
w normie przedmiotow.ej, M - mik!I'oskop lub lupa 
o powiększeniu l 0-;.-1 S-kd"otnym, Uz - napięcie zasila­
jące przetwornik obra.21u, UJ - napięcie zasilania źródła 
światła, Ob - obiektyw oIkreślony w normie przedmio-

towej. 

Moc źródła światła i odległość źródła światła 

od ekranu należy tak dobrać, a'by uzyskać natę­
żenie oświetlenia na ekranie określone w normie 
przedmiotowej. Oświetlić fbtokatodę światłem od­
bitym od ekranu. Napięcie U2 należy ustawić na 
wartość nominalną . W tych warunkach przetwor­
nik powinien pracować co najmniej 1 min. Płyn­
nie podwyższać napięcie Vi2 do wartpści maksy­
malnego napięcia próby określonego w normie 
przedmiotowej. Maksymalne napięcie próby na­
leży utrzymać przez 2 min. Czas mierzyć stope­
rem. W czasie tym należy obserwować ekran 
przez lupę lub mikroskop. 

Przetwornik należy uznać za dobry, jeżeli w 
czasie trwania próby nie obserwuje się na ekra­
nie błysków lub niestabilności obrazu. 

3.7. Badanie czystości pola widzenia 

3.7.1. Wymagania ogólne. W polu widzenia 
przetwornika obrazu rozróżnia się następujące za­
nieczyszczenia: 

a) wady szkła w postaci smug i rys, 
b) plamy świecące, 
c) plamy ciemne. 
W określeniu zanieczyszczeń ich kształt i bar-

wa nie odgrywają roli . 
Plamy ciemne mogą być dwojakiego rodzaju: 
- nie przemieszczające się, 

- przemieszczające się. 

Pole widzenia przetwornika dzieli się na nastę­
pujące strefy: 

I strefa -. -. występuje wtedy, gdy ' wyodrębnio­
na jest ze strefy II w normie przedmiotowej, 
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II strefa - koło o średnicy równej 0,5 D lub 
pierścień o średnic;y zewnętrznej 0,5 D, gdy wy­
stępuje strefa I, 

III strefa - pierścfeń o średnicy wewnętrznej 
równej 0,5 D, zewnętrznej równej 0,8 D, 

IV strefa - pierścień o średnicy wewnęt.rznej 
równej 0,8 D i zewnętrznej równej D (D - rO­
bocza średnica ekranu). 

Dopuszczalne wymiary ciemnych plam podano 
w tablicy. 

Jasność swwcenia · ekranu należy tak dobrać. 

aby uzyskać optymalne warunki obserwacji. 
Zmierzyć kolejno średnicę plam w poszczegól­
nych strefach. Wartość średnic oraz liczbę plam 
w danej strefie zestawić w tablicy. 

Przetwornik należy uznać za dobry, jeżeli licz:­
ba i wielkość plam nie przekraczają wartości do­
puszczalnych w normie przedmiotowej. 

3.7.3. Pomiar z8llieczys7.Czell metod.l porów­
JlłlWCZą należy wykonać w układzie podanym na 

, 

Powiększenie Maksymalna średnica plam, I Maksymalna dopuszczalna 

\ 
okularu których nie uwzględnia się średnica plam 

Po 
określone mm 
w normie Strefa I Strefa przedmiotowej 

I I II I III I· IV I I I II I III I IV 
- 5-;-.10 I określona w O,5/Po I,O/Po I l,5/Po określona wl 

l,5/Po I 2,5/Po I 5,O/Po 

I 
11-;-.15 normie przed- O,8/Po I,O/P o 2,O/Po normie przed- 3,O/Po I 5,O/Po 7,5JPo 

I I miotowej 16-;-.25 
miotowej 

O,8/P o l,25/P o· 4,O/Po 4,O/P o I 5,O/Po lO,91P o 
• 

Położenia ciemnych plam przemieszczających 
się nie non'nalizuje się, jeżeli ich wymiary nie 
przekraczają dopuszcżalnych wymiarów plam dla 
IV strefy. 

Plamy o średnicach, których się nie uwzględ­
nia, podlegają normalizowaniu, jeżeli występują 

w zgrupowaniu i jeżeli odległość między nimi jest 
mniejsza niż 0,1 mm. Średnica powierzchni zgru­
powania takich plam nie może przekracza~ dopu-

. szczalnej dla danej strefy, n powierzchnia takiej 
plamy wliczana jest do sumarycznej powierzchni 
zanieczyszczeń danej strefy. 

Na podstawie · podanej tablicy przelicza się dla 
danego typu przetwornika dopuszczalną powierz­
chnit; zanieczyszczeń poszczególnych stref. Liczba 
i wielkość plam w -poszczególnych strefach są 

określone w normie przedmiotowej. Przed pomia­
rem czystości pola widzenia przetworniki pcdda­
je się wstrząsom mechapicznym, o częstotliwości 
50 Hz i przyspieszeniu 19 w ciągu 1 min (foto­
katodą do dołu). 

3.7.2. Pomiar zanieczyszczeń metodą bezpośred- . 
nią należy wykonać na ławie optycznej w ukła- ' 
dzie podanym na rys. 9. 

r,f 
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Uf 
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Rys. 9 

F - filtr podezet"wony, M - mikroskop· z podzialką mi­
kTometryczną i z podziałką stref, Fi - matówka, U2 -

nominalne napięcie pr.acy przetwornika, U I - napięcie 

zasilania źródła !lwi,aUa, Z - źródło światła . 

rys. 5. Odległość l należy . ustawić na wartość 

wynikającą z rozmiarów testu. 
Test należy wykonać na białej rozpraszającej 

powierzchni wg rys. 10, przy czym należy uw­
zględnić powiększenie obiektywu i przetwornika 
obrazu. Wykonanie pomiaru polega na wizualnym 
porównaniu wielkości plam testu z plamami bada­
nego przetwornika. 

Przetwornik należy uznać za dobry, jeżeli wiel­
kość i liczba pla'm w poszczególnych strefach nie 
przekraczają wartości dopuszczalnych w normie 
przedmiotowe j . 

leM-'M311-U-lOl 

Rys. 10 

3.7.4. Sprawdzenie wpływu plam świecących na 
czystość pola widzenia m.leży przeprowadzić w 
układzie podanym na rys. 8. 

Badany przetwornik należy zasilić napięciem 

U2, przy nie oświetlonej fotokatodzie. Obserwo­
wać, czy na ekranie nie występują świecące pla­
my. w przypadku stwierdzenia świecących plam 
fotokatodę należy oświetlić światłem rozproszo­
nym o natężeniu światła na ekranie 1,5 Ix i spraw­
dzić widoczność tych plam. 

Przetwornik należy uznać za dobry, jeżeli wi­
doczne świecące plamy przy nie oświetlonej fo-
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tokatodzie są niewidoczne przy oświetlonej foto­
. katodzie. Rysy i smugi widoczne na ekranie prze­
twornika należy oceniać wg kryteri6w podanych 
w 3.7.1 i 3.7.2, przy czym należy przeliczać po­
wierzchnię rys i smug na r6wnoważne średnice 
zaniecEYszczeń. 

3.8. Pomiar roboczej średnicy fotokatody 
3.8.1. Pomiar roboczej średnicy fotokatody me­

todą pomiaru kąta widzenia należy przeprowa­
dzać w układzie podanym na rys. 11. 

O 
Ol P 
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Rys. 11 
Ol - oświetlacz, P -"- przesłona ze szczeliną pionową, 
Ob - obiektyw określony w nonnie przedmiotowej, 

U, - nominalne napięcIe anodowe. 

Oś obrotu przetwornika z obiektywem powin­
na przechodzić przez punkt węzłowy obiektywu. 
Skala kątowa powinna umożliwić odczyt z dokład­
nością do 0,5°. Obraz plamki świecącej na ekra­
oie ustawić w środku ekranu . na maksymalną 
ostrość. Pomiar kąta pola widzenia wykonuje się 

. przez obr6t obiektywu wraz z przetwornikiem do 
-takiego położenia kątowego, . przy kt6rym obraz 
. plamki na ekranie jest jeszcze widoczny. Kryte-
rium widoczności - p6ł średnicy plamki. Od­
czytu dokonuje się dla dw6ch krańcowych po­
łożeń, przy czym plamka powinna się przemie­
szczać do średnicy ekranu. Kąt pola widzenia 
określa się, sumując odczyty dla dwóch krańco­
wych położeń. 
Roboczą średn{cę fotokatody d, należy obliczyć 

wg wzoru 

~. - 2tg ~ . f/l 

w kt6rym: 

W - kąt pola widzenia, 
lo - ogniskowa obiektywu. 

3.8.2. Spraw.dzenie roboczej średnicy fotokato­
dy należy przeprowadzić jedną z podanych me­
tod wg wskazania w normie przedmiotowej. 

a) Sprawdzenie roboczej irednicy . fotokatody 
za pomocą testu kolowe,o nalfży przeprowadził: 
w układzie podanym na rys. 5. Test należy wy­
konać wg rys. 12 na białej rozpraszającej po­
wierzchni. Odległość l należy tak dobrać, aby wy­
nosiła minimum 100 to (lo - ogniSkowa obiekty­
wu). 

IP-751$-9-111 

Rys. 12 

Srednicę testu D należy obliczyć wg \Vzoru 

w kt6rym: 

l 
D=-'d, lo . 

-l - odległość test-obiektyw, 
fo - ogniskowa obiektywu, 
d, -- średnica robocza fotokatody określona 

. w normie przedmiotowej. 

Natężenie oświetlenia na teście należy tak do­
brać, aby otrzymać optymalne warunki obserwa­
cji. Obiektyw użyty do pomiaru powinien być 
zgodny z wymaganiami ' podanymi w normie 
przedmiotowej. Napięcia Ua należy ustawić na 
wartość nominalną. Mjkroskop lub lupę ustawić 
na maksymalną ostrość obrazu testu na ekranie. 

Przetwornik ma wymaganą średnicę roboczą, 
jeżeli średnica testu jest widoczna 'na ekranie 
przetwornika. 

b) Sprawdzenie roboczej średnicy fotokatody 
metodą cieniową należy wykonać w układzie po­
danym na rys. 6. Odległość l powinna być więk­
sza niż jeden metr, przesłona P powinna . być 
umieszczona centrycznie z płytką fotokatody 
i ściśle do niej przylegać. Średnica otworu prze­
słony P powinna być zgod·na z normą przedmio­
tową. 

Przetwornik ma wymaganą roboczą średnicę fo­
tokatody, jeżeli cała krawędź przesłony jest wi­
.doczna na ekranie przetwornika. 

KONIEC 

INFORMACJB ·DODATKOWB .. 
1. InltytucJa opracowuJ,ca normę - Ośrodek Ba... . . b) wprowadzono doda-tkowe sprawdzenie roboczej 

dawczy Jakości i Normalizacji Przemysłu Elektronicz- średnicy fotokatody metodą cieniową. 

I. litot ... zmlanJ w ItotuDku do BN-el/llrI-d 
a) zmieniono treść rys. 3 i • w p. 3.3.1, 

a. Norm)' zwł4I&De 
PN-71/T-Ol010 Lampy elektronowe. Nazwy i określenia 

(norma arkus.zowa) 


